
 
   

 
Bilag 1 Overblik over politisk behandling 

 

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. januar 2026, Klima-, Miljø- og 

Teknikudvalgets mødeplan 2026 

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal årligt tage stilling til udvalgets or-

dinære mødeplan. Det tidligere Teknik- og Miljøudvalg har vedtaget 

mødeplan 2026, der ud over ordinære udvalgsmøder også indeholder 

aktiviteter som budgetseminar og temamøder, samt tager udgangs-

punkt i tidligere praksis. I forbindelse med den nye politiske valgperiode 

skal det nye udvalg tage stilling hertil. 

 

Et samlet udvalg stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. 

at-punkt: “dog således at forvaltningen vender tilbage med forslag til 

nyt tidspunkt for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets studietur.” 

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning. 

 

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning. 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 8. maj 2023, Revideret tema og destina-

tion for Teknik- og Miljøudvalgets studietur 
Teknik- og Miljøudvalget tog stilling til, at temaet for udvalgets anden 
studietur i valgperioden er mobilitet, byudvikling og grøn teknologi i 
Boston samt afholdes i 2023 i uge 46. 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 
 
 
Teknik- og Miljøudvalget den 6. februar 2023, Tema og destination 

for Teknik- og Miljøudvalgets studietur 

Teknik- og Miljøudvalget blev præsenteret for forslag til temaer og 
destinationer for udvalgets anden studietur i valgperioden.  
 
Et samlet udvalg stillede følgende ændringsforslag som erstatning til 
1.-2. at-punkt: ”at indstillingen sendes tilbage til Teknik- og Miljøfor-
valtningen med henblik på yderligere oplysninger.” 
 
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning. 
 
Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning. 
 
Teknik- og Miljøudvalget den 19. december 2022, Teknik- og Miljøud-
valgets revideret mødekalender 2023 
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Teknik- og Miljøudvalget godkendte udvalgets reviderede mødekalen-

der, herunder at der blev reserveret tid til den anden studietur i uge 46 

(13. – 17. november 2023). 

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 9. maj 2022, Teknik- og Miljøudvalgets 
studietur om mobilitet og cirkulær økonomi til Amsterdam i 2022 
Teknik- og Miljøudvalget tog stilling til program for studietur om mo-
bilitet og cirkulær økonomi til Amsterdam den 7.-10. juni 2022. 
 
Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 
 

Teknik- og Miljøudvalget den 31. januar 2022, Studieture for Teknik- 

og Miljøudvalget 2022-2025 

Teknik- og Miljøudvalget tog stilling til, at der skulle afholdes to studie-

ture i indeværende valgperiode, samt at den første studietur skulle gå 

til Amsterdam den 7.-10. juni 2022. 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 11. maj 2020, Studietur til Holland og 

Belgien 

Teknik- og Miljøudvalget tog stilling til, at studieturen til USA (Boston 

og New York) blev aflyst grundet de ekstraordinære omstændigheder 

med Covid-19. Udvalget ønskede ikke en kortere studietur til Holland 

og Belgien. 
 
Indstillingens 1. at punkt blev godkendt uden afstemning. 

Indstillingen 2. at punkt blev ikke godkendt med 0 stemmer mod 11. In-
gen undlod at stemme. 

Imod stemte: A, B, C, F, I, O, Ø og Å. 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. januar 2020, studietur til USA (Bo-

ston og New York) 

Teknik- og Miljøudvalget tog stilling til studietur til USA (Boston og 

New York) i perioden 18. – 25. maj 2020. 

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.  

 


